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Forma prowadzenia zaje¢ wyktad éwiczenia laboratorium projekt inne
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EFEKTY UCZENIA SIE

Symbol Odniesienie do
Kategoria Efekty ksztatcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Ma uporzadkowang wiedze nt. zrédet i zasad ochrony
ochrony autorskoprawnej i patentowej. Potrafi
zdefiniowac¢ istotne pojecia i instytucje prawne i dokonaé
Wiedza W01 |interpretacji norm prawnych 2z zakresu ochrony MiBM2_W13
autorskoprawnej i patentowej. Umie stosowac przepisy
prawa autorskiego oraz prawa wiasnosci przemystowej
w typowych stanach faktycznych.
Potrafi pozyskiwac informacje z literatury, baz danych i
innych zrédet, takze w jezykach obcych; potrafi tgczyé
uzyskane informacje, dokonywa¢ ich analizy i .
Uo1 interpretacji, wycigga¢ wnioski, formutowac i uzasadniaé m;gm—ﬂgi
opinie. Zna zasady ubiegania sie o ochrone wynalazkéw MiBM2 U15
Umiejetnosci i wzorow uzytkowych, w stopniu pozwalajagcym mu na -
kompetentng wspotprace z rzecznikiem patentowym.
Umie chroni¢ produkty swojej tworczej pracy.
Potrafi — przy rozwigzywaniu technicznych probleméw z MiBM2_U09
U02 |zakresu mechaniki i budowy maszyn dostrzegaé ich MiBM2_U14
aspekty prawne. MiBM2_U16
Systematycznie, na podstawie dokumentacji patentowej
i literatury technicznej $ledzi rozwdj interesujgcych go
K01 dziedzin techniki. Studiuje opisy patentowe, literature MiBM2_Ko1
. prawa wiasnosci intelektualnej oraz orzecznictwo
Kompetencje
spoleczne squV\{e z tego zgkres_u. : ,
Potrafi w odpowiedzialny sposéb korzysta¢ z cudzych
K02 rozwigzan technicznych, utworéw i baz danych. Ma MiBM2_K02
Swiadomo$¢ waznosci profesjonalnego postepowania MiBM2_K05
oraz przestrzegania zasad etyki zawodowe;j.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zaje¢

Tresci programowe

wyktad

Pojecie prawa wiasnosci intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym.

Modele ochrony débr intelektualnych; ochrona autorskoprawna a ochrona patentowa
— réznice.

Ochrona praw autorskich: tres¢ i zakres praw autorskich; dozwolony uzytek
chronionych utworéw; odpowiedzialno$¢ cywilna i karna z tytutu naruszenia praw
autorskich.

Ochrona programéw komputerowych; licencje na korzystanie z programow
komputerowych i inne umowy autorskoprawne; plagiat.

Ochrona rozwigzan o charakterze technicznym tj. wynalazkéw i wzorow uzytkowych:
przestanki zdolnosci patentowej i ochronnej; tre$¢ patentu i tres¢ prawa ochronnego
na wzor uzytkowy; ustanie ochrony.

Urzedy i organizacje ds. ochrony patentowej; tryb ubiegania sie o ochrone formalng w
Pl i UE; tryb postepowania z wynalazkami tajnymi.

Znani wynalazcy i wynalazki w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych.

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE
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Symbol Metody sprawdzania efektow ksztatcenia
efektu Egzamin E_gzamln Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01 X X
uo1 X X
uo2 X X
KO1 X
K02 X
FORMA | WARUNKI ZALICZENIA
For:m'a Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec
. _ Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z testu;
wyktad zaliczenie z oceng | przygotowanie i przedstawienie prezencji multimedialnej

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

Obciazenie studenta Jednostka
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem |W | C | L | P | S| |W | C|L|P|S .
* | studiow 15 9
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale 1 11
3. nauczyciela akademickiego 7 h
Liczba punktéw ECTS, ktéra
student uzyskuje przy
4. bezposrednim udziale nauczyciela 0,7 0.4 ECTS
akademickiego
Liczba godzin samodzielnej pracy
5. | studenta 8 14 h
Liczba punktéw ECTS, ktérg
6. | student uzyskuje w ramach 0,3 0,6 ECTS
samodzielnej pracy
Naklad pracy zwigzany z zajeciami
7. | o charakterze praktycznym 0 0 h
Liczba punktéw ECTS, ktéra
8. | student uzyskuje w ramach zajeé¢ 0,0 0,0 ECTS
o charakterze praktycznym
Sumaryczne obcigzenie praca
9. | studenta 25 25 h
Punkty ECTS za modut
10. | 7 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia 1 ECTS
studenta
LITERATURA
1. Adamczak A, du Vall M., (red.), Ochrona wtasnoS$ci intelektualnej, UOTT UW, Warszawa 2010
- a ‘ & Projekt ,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice vdzi roniki
@ Eg;éicﬂEi‘tﬁgr&,e;?lf{ezéﬁﬁg|Ogy Swietokrzyskiej do potrzeb wspdiczesnej gospodarki” WMiM Y\éiddoi.t,y f\?ﬂca'i;r? ik

nr FERS.01.05-1P.08-0234/23




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez :
dla Rozwoju Spotecznego - Polska Unie Europejska b

2. Sienczyto-Chlabicz J. (red.), Prawo wtasno$ci intelektualnej. Teoria i praktyka, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2021

3. Szewc A, (red.), Leksykon wtasnosci przemystowej i intelektualnej, Zakamycze, Krakéw 2003
4. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.
2509)

5. Ustawa — prawo wtasnosci przemystowej z 30.06.2000 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1170).

Kielce University of Technology Swietokrzyskiej do potrzeb wspdiczesnej gospodarki” WMiM | Budowy Maszyn

ﬁ Politechnika $wiclokrzyska Projekt ,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice Wydziat Mechatroniki
- nr FERS.01.05-1P.08-0234/23



